Uber Heilind

Heilind Electronics ist einer der weltweit fiihrenden Distributoren fir
verbindungstechnische Produkte, elektromechanische Bauteile und
Sensorprodukte. Mit unseren flexiblen Lésungen und héchsten Stan-
dards in Qualitat, Service, Liefertreue und unserer Produktpalette ist
es unser oberstes Ziel, jederzeit mehr zu bieten, als unsere Kunden von
uns erwarten.

Als branchenweit fiihrender Distributor fiihrt Heilind in Europa

ein umfangreiches Lagerprogramm an Produkten rund um die Sensor-
technik. Wir liefern Sensor-Systemlésungen von fiihrenden Herstellern
wie Amphenol Advanced Sensors, Pressure Sensor Limited, Probes
Unlimited, Sensata Technologies, Standex Electronics und TE Connec-
tivity Sensor Solutions.

Heilind bietet seinen Kunden seit mehr als 40 Jahren uniibertroffenen
Service flir héchste Anspriiche und liefert nicht nur Lagerprodukte in
besonders grofer Vielfalt und Produkttiefe, sondern iberzeugt auch
durch innovative Lieferkettenlédsungen, umfassende Serviceleistungen
mit hoher Wertschopfung, flexible Lieferpolitik, ziigige Auftragsbear-
beitung ohne Mindestbestellmengen, kompetenten technischen Support
und exzellenten Kundenservice. Unser Ziel ist es, noch besser zu sein,
als es die Kunden von uns erwarten, und unseren Kunden einen echten
Mehrwert fiir ihr Unternehmen zu bieten.

Heilind Electronics verfiigt liber umfangreiche Lagerbestande
an Sensorprodukten in Europa, Nordamerika
und an iiber 40 Standorten in aller Welt.

Heilind liefert unterschiedlichste Sensorausfiihrungen, unter anderem:
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WWW.HEILIND.DE Performance. Trust. Innovation.
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SENSOR GUIDE
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